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Exposition artistique a La Boverie | Cécile Miguel. Au

creux des apparences

Du samedi 25 mai 2024 au dimanche 18 aolt 2024
: ! Parc De La Boverie 3

Liege - 4020

Téléphone de contact : +32 4 238
55 01

https://www.laboverie.com/expos-evenements/les-
prochaines-expos/cecile-miguel-au-creux-des-

apparences

A Liége, La Boverie vous invite a découvrir I'exposition d’art
contemporain, Cécile Miguel. Au Creux des Apparences. Un

hommage a cet artiste et écrivain belge.

Oeuvres d’art contemporain da Liege

A travers une petite centaine d’oeuvres, l'exposition Au Creux des
Apparences qui se tient d La Boverie d Lieége, révéle le travail de

I'artiste et écrivain belge Cécile Miguel née a Gilly en 1921.

De rigoureux ensembles de peintures, collages et dessins
racontent son art qui se construit « grGce aux couleurs et aux

matiéres d’imprimés juxtaposeés ».

Une rencontre artistique a ne pas manquer en Cité Ardente.
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